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１．概要（Summary） 
グアニン結晶は魚の鱗や眼球に存在する薄膜結晶平

板であり、高い光反射特性を有している。グアニン結晶は

反磁性特性によって配向制御できることから、これを利用

することで磁場による光反射特性の制御が可能である。

我々はより低駆動磁場での配向制御等を目指して強磁性

膜の利用を進めている。 
これまでは強磁性膜として面内磁化膜であるパーマロ

イを用いてグアニン結晶とのハイブリッド膜等を作製し特

性を調べてきた。今回、垂直磁化膜を用いた配向制御に

ついて検討するために、垂直磁化膜作製について多くの

知見を有する豊田工業大に技術相談を行った。 
これにより垂直磁化膜である TbFeCo を中心に検討に

必要な飽和磁化や保磁力といった磁気特性や成長可能

な膜厚などについての知見を得た。また、成膜後のキャッ

プ層に関する情報を得、現在行っている強磁性膜作製プ

ロセスにおいても特性改善の重要な知見となった。さらに、

垂直磁化膜を成膜した試料を作製頂き、現在、特性評価

を行っているところである。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

多機能薄膜作成装置 
 
【実験方法】 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 
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